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Los dos ultimos afos el Instituto M. Altuna ha estado envuelto en
el proyecto MAIATZ SIMULFORM, proyecto orientado al uso de
los softwares de simulaciéon FEM en la Estampacion en Frio.

En el proyecto, se han concretado criterios de aprovechamiento
de los softwares, contrastando dichos criterios sobre casos reales
concretos seleccionados. En la Jornada Técnica se van a analizar
los resultados del proyecto, contando con la presencia de los
expertos de Universidades y Centros tecnolégicos que han
formado parte del grupo de trabajo.

Ademéds, como complemento a la Jornada, se va a desarrollar una
charla técnica en la que se analizardn novedades y ultimas
tendencias, tanto en la consecucion de piezas como en lo que a
las maquinas estampadoras se refiere.

Por ultimo, se realizara la entrega de titulos a los alumnos del M.
Altuna que han superado con éxito el Postgrado de
Especializacién en Estampacion en Frio en el presente curso.

Se trata, en resumen, de una Jornada que busca dar a conocer los
distintos frentes y grupos de influencia con los que se esta
trabajando desde el Miguel Altuna en el sector de la Estampacion
en Frio.

info: www.maiatzsimulform.net
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Nota : Se contara con servicio de traduccion simultanea.

9:30 Presentacién
=" Ihaki Larranaga,
Director de MAI

9:40 Presentacién de los resultados del Proyecto
Europeo Maiatz Simulform
Unai Ziarsolo
Tknika

10:00 Material tests for FEM modelization
Dr. Stefania Bruschi
DIMEG

10:20 Benchmarking of MAIATZ SIMULFORM. Simulation
of Industrial parts
Nikolas Aulin Paldan
IPU

10:40 Benchmarking; Modelization for cracks detection
Dr. P.O. Bouchard
CEMEF

11:00 Tendencias innovadoras en el disefio de piezas y
maquinas de estampacion en frio
Enrico Brigatti
SACMA

12:00 Entrega de titulos a los alumnos del postgrado de
estampacion en frio
Juanjo Alvarez, Director de UNED
Miguel Lazpiur, gerente de Lazpiur y presidente de
Confebask

12:15 Clausura de la jornada
David Urzainqui,
Viceconsejero de F.P. del Departamento de
Educacién del Gobierno Vasco

12:30 LUNCH
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